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Oporowy czujnik ciSnieniowy
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Wynalazek dotyczy oporowego czujnika ci$nie-
niowego przeznaczonego, wraz ze znanym ukla-
dem pomiarowym wielko$ci elektrycznych, do po-
miaru ciénien stalych i zmiennych.

Znane czujniki do pomiaréw ci$nien oparte sg
na posrednim pomiarze odksztalcen sprezystych
elementéw wzorcowych, np. zaopatrzone w cewke
z drutu oporowego nawinieta na odksztalcalnej
sprezyScie rurze. Takie rozwigzanie czujnikéw
wprowadza dodatkowe bledy pomiarowe, wynika-
jace z zastosowania elementéw wzorcowych.

Celem wynalazku bylo unikniecie tych niedo-
godno$ci i opracowanie nowego czujnika elimi-
nujgcego uzycie elementu wzorcowego.

Zgodnie z wytyczonym zadaniem opracowano
oporowy czujnik ci$nieniowy, w ktérym drut opo-
rowy jest poddany bezpoérednim'odksztalceniom
spowodowanym mierzonym ci$nieniem. Wedlug
wynalazku, element wzorcowy odksztatcalny
sprezyScie przez réznice cidnien, stanowi sole-
noidowa cewka wykonana z drutu oporowego
i pokryta uszczelniaczem, tworzgca S$cianke ko-
mory czujnika.

Przedmiot wynalazku jest blizej okre§lony
w przykladowym rozwigzaniu na rysunku, na kto-
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2
rym przedstawiono czujnik w przekroju podituz-
nym.

Jak uwidoczniono na rysunku, na sztywnym
rdzeniu 1 nawinieta zostala cewka 2 z drutu opo-
rowego. Cewka 2 zostala pokryta uszczelniaczem 3.

Jak juz wspomniano plyn, ktdrego cisnienie jest
mierzone, doprowadzany jest pod cewke 2, wzgled-
nie nad cewke 2. Odksztalcenia cewki 2, wynika-
jace z roéznicy ciSnien panujgcyeh w wewnatrz
i na zewnatrz cewki 2, powoduja jej odksztalce-
nia sprezyste. Odksztalcenia sprezyste cewki 2
powodujg zmiane oporu elektrycznego drutu opo-
rowego, z ktorego wykonana zostala cewka 2.
Zmiany oporu elektrycznego, mierzone w znany
sposOb, okreslaja warto§¢ mierzonego ci$nienia.

Zastrzezenie patentowe

Oporowy czujnik ciénieniowy z cewka solenoido-
wa z drutu oporowego, znamienny tym, Ze sama
tylko cewka (2) wykonana z drutu oporowego i po-
kryta uszczelniaczem (3) stanowi element wzorco-
wy odksztalcalny sprezy$cie przez rdznice cis-
nien i tworzy S$cianke komory czujnika.
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